
一、化學品與廠商資料 

化學品名稱：鈦蝕刻液 Titanium Etchant TFTN 

其他名稱：雙氧水 

建議用途及限制使用：半導體製程之金屬蝕刻液。 電子製程之鈦蝕刻液。 

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 

供應者：國立成功大學微奈米科技研究中心 

地址：701 臺南市東區大學路1號 

電話：06-2757575分機31380 

緊急聯絡電話/傳真電話：06-2757575轉31380 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
十六、其他資料 

參考文獻 

1. 勞動部職業安全衛生署GHS 化學品全球調和制度http://ghs.cla.gov.tw 

2. DU PONT MSDS 

3. 危害性化學物質中文資料庫，環保署 

4. RTECH 資料庫，TOMES PLUS 光碟，VOL.41.1999 

5. HSDB 資料庫，TOMES PLUS 光碟，VOL.41.1999 

6. CHEMINFO 資料庫，CCINFO 光碟 

名稱： 國立成功大學 

製表單位：微奈米科技研究中心 

地址/電話：06-2757575#31383 

製 表 人 職稱：黃瀞儀 

製表日期 2017/02/17 版本：1.0 

 

※以上資料參考文獻及勞動部職業安全衛生署之資料製作，各項資料僅供參考，使用者請依應

用需求判斷其可用性。 

※本資料係採相關資料編集而成，可能有未盡完善之處；使用者應謹慎使用負責其安全。 

※本資料之內容僅適用本產品，若用於添加劑或摻配其他物質所形成之混和物則不適用。 


